Al Dirigente Scolastico
Liceo “Erasmo da Rotterdam”
Sesto San Giovanni

La/il sottoscritt , docente in servizio
nell’a.s. 2019/20 presso il Liceo “Erasmo da Rotterdam”, con riferimento alla possibilitd definita dagli
articoli 47 e 48 del DPR 445/2000 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”), dichiara sotto la propria personale responsabilita, in relazione a quanto
previsto dall’art. 7 del contratto integrativo di lavoro a livello di istituzione scolastica per ’a.s. 2019/20,
quanto segue:

Sintetica descrizione delle Eventuale
SI’ | NO attivita realizzate documentazione
delle stesse

di avere realizzato, in funzione
delle esigenze poste dalla didattica
a distanza, attivita di
autoformazione su potenzialitd e
utilizzo delle piattaforme digitali

di avere partecipato attivamente
al confronto tra docenti
dell’Istituto sulla didattica a
distanza ¢ sul funzionamento della
scuola in presenza dell’emergenza
sanitaria

di avere proposto a colleghe e
colleghi dell’Istituto materiali di
approfondimento o di averli/e
supportati/e nella gestione della
didattica a distanza

di avere sperimentato nella
didattica a distanza pratiche
didattiche interattive e non solo
trasmissive

di avere garantito supporto agli
studenti e alle studentesse nella
fase di didattica a distanza, in
particolare rispetto alla gestione
tecnica della stessa

di aver messo in atto strategie e
interventi didattici inclusivi al fine
di coinvolgere i soggetti piu fragili,
maggiormente a rischio in questa
fase di didattica a distanza

Il/1a sottoscritto/a dichiara inoltre

— di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di affermazioni non
corrispondenti al vero;

— di avere preso visione delle INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
LAVORATORI disponibile sul sito della scuola all’indirizzo https:/www.erasmosesto.edu.it/wp-
content/uploads/2020/03/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-personali _lavoratori.pdf.

Sesto San Giovanni, / /2020 Firma




